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大面積波長可変型LIGAビームライン　ＢＬ０２
BL02は大面積ディープＸ線リソグラフィ（DXL）用の

ビームラインです。 このビームラインは露光するエネル
ギー帯域が変えられ、高アスペクト比加工とサブミクロン
加工を同時に行うことができます。 2～12 keV及び2 keV

以下の両光エネルギー帯域を任意に選択できるＸ線露光シ
ステムです。 

新規開発のマスクを用いたマイクロ構造体の放射光加
工を行った結果では、深さ2000 μmレベルのアスペクト比
加工と、従来の世界トップデータの１５倍というＡ４サイ
ズの加工に成功し、産業応用、並びに学術研究への広範な
応用が期待されます。

ＢＬ０２の特長
A4サイズの露光面積
多軸露光ステージ
X線エネルギー帯域の選択が可能な上下タンデム構造
雰囲気ガス利用可能な露光室
高効率差動排気システム

兵庫県立大学高度産業科学技術研究所
光応用・先端技術大講座  ナノマイクロシステム分野
当分野では、製造産業、高度情報通信、医療・バイ

オ、環境・エネルギーの各先端産業において幅広い用途が

期待されているμｍ～ｍｍサイズの「ナノマイクロシステ
ム」の研究を行っています。 現在の機械加工技術では到
達できていないμｍレベルの微細加工が可能で、量産可能
な技術であるLIGAプロセスを用いて高アスペクト比(高さ/

幅)構造の３次元構造体の作製を行っています。LIGAプロ
セスとはＸ線リソグラフィ、電気鋳造を用いた精密金型の
作製、樹脂成形による大量生産する技術を統合したプロセ
スです。

バイオマイクロシステム研究室
光励起と波長可変LIGAの融合による機能付加型ナノ・マイクロ
プロセスの開発
数値流力学を用いた3次元マイクロ場における流体挙動の解析
放射光微細1加工を用いた高機能マイクロ化学システムの開発
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BEAMLINE 02

エンドステーション実験ハッチ内部

電子リングとの遮蔽壁と差動排気部

露光チェンバー内部

５軸露光ステージと210 mm幅の放射光パターン



	

  

DXL(Deep X-ray Lithography)

高アスペクト比構造 
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